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Leder - Physikalische und mechanische Priifungen - Bestimmung der Dicke der
Oberflachendeckschicht (ISO 17186:2011); Deutsche Fassung EN ISO 17186:2011

Inhalt Seite
72 e T T o 3
1 ANWendungsbereiCh ... ——————————— 4
2 NOrmative VEIrwWeISUNQGEN .......ccoeviiiiiiiiiiiecececnmecnmememnmnmsnnnnnssssnnsnsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnsnsnnnns 4
3 QT T4 0T o7 T =] o 11 5 T 4
4 o =TT T e 41Ty T SRR 4
5 Probenahme und Vorbereitung der Proben ... ssssssssssssssssnsas 5
6 L L0211 o] Ty T PO 5
6.1 Allgemeine BeSChreibUNQen ...........oooiiiiiiiiiiiiiiiisissss s sss s sss s ss s s ss s s s s s s s s s s s s s s s s s s s nsnnnsnsnnnsnsnnnnnnnns 5
6.1.1 Kurzbeschreibung der MESSUNQGEN ........ccceiiiiiiiriiiiiiiiisr s s s s sans 5
6.1.2 VergroBerung und KalibDrierung........cccoceveiiiiimmiinimnssis s s s ssssss s sssss s sssans 5
6.2 Verfahren A — basierend auf der Messung von Einzelwerten an abstandsgleichen

o T 1 o 1T o 6
6.2.1 Messung mithilfe von Messmarken eines geeigneten Computerprogramms als

Analyseeinheit des MIiKroSKOPS ......ccccuriiriiniimnninniier s 6
6.2.2 Messung mit einem Lichtmikroskop mit Teilstrichskale...........cccccceiiiiiiiiiiiii e 7
6.3 Verfahren B — basierend auf einer Messung mithilfe paralleler Linien............ccccooommmiiiiiicccincennns 8
6.3.1 Messung mithilfe von Messlinien eines geeigneten Computerprogramms als

Analyseeinheit des MIiKroOSKOPS ........ccuiuiiiiiiimimimiiessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnsesssesssssnsnsnsssssnnnes 8
6.3.2 Messung mit dem Lichtmikroskop mit Teilstrichskale..........cccccceriiiiiiiiii e 8
6.3.3 Messung mit einem Mikroskop mit fotografischer Aufnahmeeinrichtung........ccccccccvrriiiiicciiincennns 9
7 Angabe der ErgebniSse .......... i 9
8 PrifberiCht ........ s mmn e 10



		2026-06-28T00:15:33+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




